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ＡＦＭを用いた表面電位分布の新しい測定技術を用いて
原子・分子の「識別」を実現

従来の表面電位測定技術（KFM）
① FM‐KFM

カンチレバーを１次共振モード、プローブ‐試料間にPLL応答周波数以
下の変調電場を印加

② 2次共振AM‐KFM
カンチレバーを１次共振モード、プローブ‐試料間に2次共振周波数の

変調電場を印加

カンチレバーの微小振幅と1次共振周波数の
変調電場の印加により高感度化・高速化を実現

本発明の高感度化手法の開発により、従来の分解能観
察を超え、材料表面の原子・分子の識別が可能となる

・高感度化

・プローブの制御容易

・スキャン速度向上
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